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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1094—2002 《测量仪器特性评定》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评

定与表示》共同构成支撑本规范修订的基础性系列规范。
与JJG570—2006 《电容式测微仪》相比,除编辑性修改外,本规范主要技术变化

如下:
———适用范围由 “量程不大于2000μm,分辨力为1nm~0.5μm”扩大为 “量程

为20μm~10mm,分辨力为1nm~1μm”的电容式测微仪的校准;
———删除了 “引用文献”;
———修改了电容式测微仪结构示意图和电容式测微仪的测头示意图;
———修改 “示值重复性”为 “重复性”,并对其技术指标和校准方法进行了重新描

述,增加了重复性计算公式;
———删除了 “响应时间”“鉴别力”和 “调零范围”技术指标;
———修改了示值误差技术指标,并对其校准方法进行了重新描述;
———修改了 “稳定性”的校准方法;
———删除了 “指针式电容测微仪的计量性能要求”;
———增加了 “附录A 量程20μm的电容式测微仪示值误差的测量数据处理实例”;
———修改了附录B中 “标准挡板”为 “测量挡板”;修改了测量挡板的直径要求;
———增加了附录C精密测长装置结构示意图。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJG570—2006;
———JJG570—1988。
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电容式测微仪校准规范

1 范围

本规范适用于量程为20μm~10mm,分辨力为1nm~1μm的电容式测微仪的

校准。

2 概述

电容式测微仪 (以下简称测微仪)是采用电容调频或电容运算原理的一种非接触式

尺寸精密测量仪器,适用于航空、医疗、精密制造等行业中的几何量测量。测微仪结构

如图1所示。测微仪可配有成套的测头。测头外形如图2所示。

图1 电容式测微仪结构示意图

1—采集模块;2—数字显示屏;3—上位机软件;4—通信接口;5—测头

图2 电容式测微仪测头外形示意图

3 计量特性

3.1 重复性

测微仪的重复性应不大于0.01%FS。

3.2 示值误差

测微仪的最大允许误差 MPE:±0.1%FS。
1

JJF1944—2021




